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ПРИКАЗ

№ 406' Vo/q.

г. Томск

Во изменения приказа № 51-56/с от 20.02.2020 

Об утверждении научных руководителей
и тем магистерских диссертаций студентов Инженерной школы 
неразрушающего контроля и безопасности

Магистрантам 2 года обучения гр. 1БМ81 Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности 
утвердить научных руководителей и темы выпускных квалификационных работ в форме магистерской 
диссертации
Отделение контроля и диагностики 
Направление: 12.04.01 «Приборостроение»:
Магистерская программа: Промышленная томография сложных систем 
Руководитель ООП: Вавилова Г.В., к.т.н., доцент ОКД

№
п/п

ФИО
студента

Тема
ВКР

Руководитель 
(ФИО, ученая 

степень, 
должность)

Аннотация практической направленности 
работы

Предприятие, 
(организация), 
подразделение ТПУ, 
по проблематике 
которого
выполняется работа

1 .

Галкин
Денис
Васильевич

Совершенствова­
ние системы 
контроля 
параметров 
газоподачи в 
процессе добычи 
нефти газлифтным 
способом

Гусельников 
М.Э., к.т.н., 
доцент ОКД

Работа посвящена 
совершенствованию системы 
контроля гидростатического 
давления и температуры в процессе 
газоподачи при добычи 
нефтепродуктов газлифтным 
способом

ООО
«Г азпромнефть- 
Оренбург», 
г. Оренбург

ОСНОВАНИЕ: заявление студента 
кафедры Суржикова А.П.
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